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PERFECCIONAMIENTOS EN DISPOSITIVOS DE CONTROL LOCALIZADO
DE LA ATMOSFERA DE HORNOS CONTINUOS Y DE COLUMNAS DE REAC-
CION. g

ézaﬁ”%”“Ef COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, entidad francesa,
' -residente en 29, rue de la Péderation, Paris 152,

Francia,

i = T

La presente invencidn se refiere a unos per-
deccionamieﬁtOE en dispositivos para controlar la ate-
méafera en zonas deflnidas de un horno continuo o de
una columna de reaccidn.

5, Eate diépositivo es8 mas paftioularmente adap-
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ta&o a instalaciones que comprandon un recinto o tunel ver-
ﬁical recorrido por la materia o las piezas a cocer o a tri-
tar, por ejemplo tales como los descritoa en la solicitud
espaficla depositada por la entidad solicitante con el n8

En una instalacién de este tipo, tal como un horno
continuo, las piezas a cocer son dispuestas en soportes cilin-
dricoscuyo eje es perpendicular al eje del hornoir |

_ Este egtd constituido esencialmente por un pasadizo -

verticéi en dos paredes opueatas'Qel cual rqedﬁn alterna-i o
tivamente los soportes cilindricos durantelsu deaplazamient6
por el pasadizo, cuya amplitud corresponde sensiblemente a
la ;oggitud dg los soportes cilindricos, siendo el eapesor -
que separa las dos paredes de rodadura ligeramente mayor
qﬁe el didmetro de estos soportes. 7

La figura 1 representa en geceién éaﬁuemética ver-—.
tical dos soportes cilfndricos en el interior de dicho hormo.

Si se hace abstraccién de la posibilidad de paso de’
los gases entre las porciones extremas circulares de los so-
portes eiiindricos y las paredeé vertiéales perpegdiculare-
a las paredes de rodadura, que es en realidad pequefia, cuando
la longitud de los soportes es muy pr&xima de la anhura del
pasadizordel horno, se compruecba que cada grupo de tres so-.
portes, divide el horno y define una zona cuya atmésfera,
tiéne poco intercambio con la de otras ' zonas durante el paso
de la napa o capa de los soportés a lo largo del pasadizo que
constituye el horno;

Ahora bien, al igual que es necesario que reine en

unas zonas determinadas del pasadizo un regimen definido de

temperatura diferente de una zona 2 otra, puede ser igualmen=-

— et ma - ———————
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'igual an veoesfla altura de un grupo'de tres soportes sucesi<-

-3=

te neoeeario~que re;ne en unas zonas determinadas una atnés-
fera definide, diferente de una zona a otra.

Este es el problema que sé pEOpone resolver la i
entidad solicitante con el dispositivo de control localizado |
de la atmésfera de un horno continuo o de ﬁna columna de readm
oién, objeto de la invencién,

Eate dispositivo se Caractefiza egencialmente por-
que consiste en agenciar, en una o varias paredes del horno

0 de la columna Una o varias rsnuras verticalés de alturé

vos, estando provista cada una de las citadas ranuras de ca-
nalizaciones de llegada y de evacuacibn del o dé los gases -
que definen la atmbésfera que debe reinar en el horno o en ia
columna sobre tode la alturas de las citadas ranuras,

Otras caracteri{sticas secundarias se pondran de ma-
nifiesto a continuacidén con el transcurso de la descripoiﬁn
que sigue de dos ejemplos de realizacién del dispositivo de
control localizado de la atmésfera de un horno continuo o de
wia columna de reaccién, objeto de la invencién, con referen-
cia a las figuras anexas, en las que: '

La figura 1 es una vista enquemétioca,en seccién ver-
tical, de un horno -continuo.

. La figura 2 es una vista esquemdtioca, en seccién
vertical, de un primer ejemplo de horno continuo equipado del
dispositivo segin la invenciédn, |

La figura 3 es una vista esquemdtica, superior, en
semi-geccién parcial segin AA y BB do la figura 2,

La figura 4 es una vista esquemética, enBeccidn ver-

tioal, de un segundo ejemplo de horno continuo equipado del

dispositivo segin la invencién.
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nes de reelizacién adoptadas deberan considerarse como que

| de un soporte ¢ilindrico 2,

. La figura 5 es una vista esquematica superior, en .
semi-seccidn parcial segin A'A' y B'B' de la figura 4. '
‘En estas diferentes figuras, elementos idéntioos

llevan una referencls idéntica.

En la descripcién de vstos ejemplos, las dispoaicié-

forman parte de la invencidén, quedando bien entendido que
todas las disposiciones equivalentes, éodrian gser adoptadas
sin salir del marco de Ssta. - A

En las figuras 1 y 2 se observa un hofno vertical
continuo que comprenae un pasadizo 1 en el que se dispbneh-
unos soportes eilindricos 2, -

En las paredes 3 ¥y 4 de rodadura del pasadizo 1,
estén ageneiadas las dos ranuras 5 y 6 en laa: que desembocan
unas canalizaoiones 7T de llegada y 8 de evacuacién de los .
gases que definen una atmésfera que es mantenida précticé4
mente constante en la zona comprendida entre las pargdes.B ¥y 4.
¥ los soportes cilindricos 2 en las posiciones 2a, 2b ¥y 2f,
2k, .

En este ejemplo de gealizacién, la gltura de las
ranuras es iguel a dos veces la altura de un grupo de tres
goportes 2 sucesivos,

Puede ser @és interesante, en este ejemplo de reg-
lizacibn, que las ranuras 5 y 6 agenciadas en las pafedes

3y 4 estén decaladas unas con reapécto a la otra la altura

En las figuras 4 ¥ 5 se ve otro ejemplo de realiza-
cién del dispositivo seglin la invencidn en un horno continuo

idéntico al descrito enteriormente pero donde las ranuras 5 ¥

6 estan dispuestas en las paredes 9 y 10 perpendiculafés'a lep |
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" son dispuestas en soportes cilindricos 2.

el invento se refiere a una solicitud de Patente presentada

.cbnatituyevla esencia del referido invento y por lo que se

-5

paredeé 3 ¥ 4 que sirven para lag rodéduﬁa de los soportes
cilindricos. En este ejemplo de realizacién, la altura de la |
rgnurss5 y 6 o8 igual a la altura de un grupo de tres soporte#
2 sucesivoa, , - i

Las realizaciones descritas a titulo de ejemplo no
son en modo alguno limitetivas. Varias zonas de stmésfera
definida, Qn el horno pusden sef previstas, de longitud di- -
ferente segin la longitud de las ranuras 5 y 6 cuya séocién,_>
posiocidén, ntmero pueden ser modificados- segfn las circuns-—
tanocias, gl igual que el nimero, posicién de los conductos
de llegeda y de evacuacién de gas.

. En las realizaciones descritas, las plezas a cocer
Esta disposgiolibn no es imperativa y las piezas éu
cocer 0 a tratar pueden ser pof su parte,de'forma circu;gr,
s8lendo suprimidos los soportes cilin@ricos. .

Ia invencién no se limita a la aplicacién .a w
horno de camcddn, Puede aplicarse igualmente a una columna
de tratamiento quimico por ejemplo,
FOTA
Desorita suficlentemente la natursleza del invento,.
as{ oomo la manera de realizarlo en la préotioa,'debe hacer-
se conatar que laa'disposiciones anteriorﬁente indicadas, son
susceptibles de modificaciones de detalle, en cuanto Ao al-r

teren su principio fundamental. Tembién se hace constar que

en Francia éon fecha de 7 de agosto de 1.973 y N2 EN 73
28823, acogiéndosé'por 1o tanto a los bgnefioios que conce-

den los Convenios Internacionales en vigor, siendo lo que

Pttt |
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| localizado de -la atmésfera de hornos continuos ¥y de columnas
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solicite Patente de Invencidn por 20 gflos en Espafla, sobre:
PERFECCIONAMIEN&OS EN DISPOSITIVOS DE‘CONTROL LOCALIZADO DE
LA ATMOSFERA DE HORNOS CONTINUOS Y DE COLUMN&S DE REACLION,
oaracterizandose por lo glguiente:

1.~ Perfeccionanientos en-dispositivos de control

de reaocién, del tipo que comprenden un pasadizo vertical y
oblicuo que contiene unos soPortes cilindricos, caracterizado
porque comprenden en al menos una de las paredea del horno o-
de la columna al menos una ranuras vertical de altura apropige
da, estando provista ceda una de lgs citedas ranﬁrasrde ce—-
nalizeciénes de llegada y de evacuacidn del o de los gases -
que definen la atmdsfera que debe reinar en el horno o la B
columna en tode 1lg altura de dichas ranuras. ,

2,- Perfeccionamientos segin la-reivindicacién 1,
porque las ranuras verticales agenciadas en unas paredes
opuegtas estan deocaledas una con respecto s la otra lm altura
de un soporte, _

3.~ Perfeccionamientos en dispositivos de control
localizado de la agtmésfers de hornos continuos y de columnas
de regccibén, tal- ocomo queda sustancialmente descrito en la
presente Memoris e ilustrado en los adjuntos dibujos,

Esta Memorie consta de seis hojas escritas a méqui-

+

na por una sola cara.
' Madria, < 7 AGD fops

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATQMI-

QUE.
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